NIST微力技術及CMS微力技術之發展

微力是研究小於10 微牛頓 ( μN ) 力的追溯方法以及應用技術。本文將介紹美國NIST以及工業技術研究院量測技術發展中心 (CMS) 近年來微力標準技術發展。此兩種技術典型代表兩種不同實現微力的方式。美國NIST是以電子天平架構改進後，下探10 微牛頓 (μN) 以下的力量標準，其施力及實現微力的方式是製作電子天平以平行地心引力方向的微力進行追溯。而CMS近年則積極發展扭稱式微力標準，希望以扭稱的結構實現微力標準，其微力的技術特徵是使用萬有引力原理，將巨觀具體的標的物來實現微力標準。本文將對這些微力標準在技術及應用上作一介紹並討論未來之發展。
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